
No. ชือ่บรกิาร ชือ่บรกิาร (ภาษาองักฤษ) ประเภทบรกิาร

500294 PCL-T2:คา่จัดท ารายงานเพิม่ PCL-E2: Additional Report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500296

PCL-TM1: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(ไมครอน,ใชน้ ้าหรอือากาศ)

PCL-EM1 : PSD (micron) analysis 

(Water or Air) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500297

PCL-TM2: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(ไมครอน, ใชต้ัวกลางอืน่)

PCL-EM2: PSD (micron) analysis 

(Other dispersant) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500298

PCL-TM3: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(TM1 , กรณีเรง่ดว่น)

PCL-EM3: PSD (micron) analysis 

(EM1, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500299

PCL-TM4: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(TM2 , กรณีเรง่ดว่น)

PCL-EM4: PSD (micron) analysis  

(EM2, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500302 PCL-TV1: คา่บรกิารวเิคราะหค์วามหนดื PCL-EV1: Viscosity analysis (Non-CT) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500303 PCL-TV2: คา่บรกิารวเิคราะหค์วามหนดื (CT) PCL-EV2: Viscosity analysis (CT) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500305

PCL-TV4: คา่บรกิารวเิคราะหค์วามหนดื 

(TV1,กรณีเรง่ดว่น) PCL-EV4: Viscosity analysis (EV1, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500306

PCL-TV5: คา่บรกิารวเิคราะหค์วามหนดื 

(TV2,กรณีเรง่ดว่น) PCL-EV5: Viscosity analysis (EV2, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500308

PCL-TZ1: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(นาโน, ใชน้ ้าเป็นกลาง)

PCL-EZ1: PSD (nano) analysis 

(Water dispersant) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500309

PCL-TZ2: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(นาโน, ใชต้ัวกลางอืน่)

PCL-EZ2: PSD (nano) analysis  

(Other dispersant) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500310 PCL-TZ3: คา่จา้งหาคา่ซตีา้ (ใชน้ ้าเป็นกลาง)

PCL-EZ3: Zeta potential analysis 

(Water dispersant) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500311

PCL-TZ4: คา่บรกิารวเิคราะหค์า่ซตีา้ 

(ใชต้ัวกลางอืน่)

PCL-EZ4: Zeta potential analysis 

(Other dispersant) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

MTEC- เทคนคิวเิคราะหล์กัษณะเฉพาะของผง



500312

PCL-TZ5: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(TZ1,กรณีเรง่ดว่น) PCL-EZ5: PSD (nano) analysis (EZ1, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500313

PCL-TZ6: คา่บรกิารวเิคราะห ์PSD 

(TZ2,กรณีเรง่ดว่น) PCL-EZ6: PSD (nano) analysis (EZ2, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500314

PCL-TZ7: คา่บรกิารวเิคราะหค์า่ซตีา้ 

(TZ3, กรณีเรง่ดว่น)

PCL-EZ7: Zeta potential analysis 

(EZ3, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500315

PCL-TZ8: คา่บรกิารวเิคราะหค์า่ซตีา้ 

(TZ4, กรณีเรง่ดว่น)

PCL-EZ8: Zeta potential analysis 

(EZ4, Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500316 PCL-TZ9: คา่บรกิารโดยการควบคมุ PH ทีจ่ดุตา่งๆ

PCL-EZ9: Control pH point 

(Add from service cost) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

503970

PCL-TA1: คา่บรกิารวเิคราะห ์SSA และรพูรนุใน

ระดับ mesopore

PCL-EA1: SSA and pore size analysis 

(mesopore) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

503971

PCL-TA2: คา่บรกิารวเิคราะห ์SSA และรพูรนุใน

ระดับ micropore

PCL-EA2: SSA and pore size analysis 

(micropore) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

503972 PCL-TA3: คา่บรกิารวเิคราะห ์SSA อยา่งเดยีว PCL-EA3: SSA analysis only การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

504926

PCL-TU1: คา่บรกิารวเิคราะหค์วามหนาแน่น ดว้ย

เครือ่ง Ultropyc 1200e

PCL-EU1: Apparent density analysis with 

Ultropyc 1200e การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505159

PCL-TU2: คา่บรกิารวเิคราะหค์วามหนาแน่น ดว้ย

เครือ่ง Ultropyc 1200e (กรณีเรง่ดว่น)

PCL-EU2: Apparent density analysis with 

Ultropyc 1200e (Express) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041569 PCL-T1: คา่เตรยีมตัวอยา่ง PCL-E1:Sample preparation cost การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041571 PCL-T2: คา่เตรยีมตัวอยา่ง (เรง่ดว่น) PCL-E2:Sample preparation cost (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041572 PCL-TV3: คา่บรกิารวเิคราะหค์วามหนดื (Time) PCL-EV3: Visosity analysis (Time) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500198 TA-คา่บรกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบเพิม่เตมิ TA-Additional Report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500199 TA-คา่ Alumina Crucible เครือ่ง STA TA-Cost for alumina crucible (STA) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

MTEC- เทคนคิการวเิคราะหส์มบตัทิางความรอ้นของวสัดุ



500200 TA-คา่ Alumina Crucible เครือ่ง TGA TA-Cost for alumina crucible (TGA) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500202 TA-คา่เตรยีมตัวอยา่งดว้ยตูอ้บความรอ้น TA-Cost for sample preparation by oven การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500204

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 1 ชั่วโมง 

พรอ้มรายงานผล TA-DSC technique 1 HOUR include report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500205

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 1.5 ชั่วโมง 

พรอ้มรายงานผล TA-DSC technique 1.5 HOUR include report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500206

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 2 ชั่วโมง 

พรอ้มรายงานผล TA-DSC technique 2 HOUR include report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500207

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 2.5 ชั่วโมง 

พรอ้มรายงานผล TA-DSC technique 2.5 HOUR include report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500208

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 3 ชั่วโมง 

พรอ้มรายงานผล TA-DSC technique 3 HOUR include report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500209 TA-วเิคราะหค์า่ Cp ดว้ยเทคนคิ DSC 0.5  ชั่วโมง

TA-Cp measurment by DSC technique 

0.5 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500210 TA-วเิคราะหค์า่ Cp ดว้ยเทคนคิ DSC 1 ชั่วโมง TA-Cp measurment by DSC technique 1 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500221 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ STA 1 ชั่วโมง TA-STA technique 1 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500222 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ STA 1.5 ชั่วโมง TA-STA technique 1.5 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500223 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ STA 2 ชั่วโมง TA-STA technique 2 HOUR I การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500224 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ STA 2.5 ชั่วโมง TA-STA technique 2.5 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500229 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 1 ชั่วโมง TA-TGA technique 1 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500230 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 1.5 ชั่วโมง TA-TGA technique 1.5 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500231 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 2 ชั่วโมง TA-TGA technique 2 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



500232 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 2.5 ชั่วโมง TA-TGA technique 2.5 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500233 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 3 ชั่วโมง TA-TGA technique 3 HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500237 TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TCA TA-TCA measurement  การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036209 TA-คา่บรกิารวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ GC-MS TA-Technique GCMS การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

042917 TA-คา่บรกิารวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ Py-GCMS TA-Technique Py-GCMS การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

042918 TA-คา่บรกิารวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ TGA-GCMS TA-Technique TGA-GCMS การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

042919

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 1 ชั่วโมง โดยใช ้

stainless steel medium pressure crucible

TA-DSC technique 1 HOUR (Stainless steel 

medium pressure crucible) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

043872

TA-คา่บรกิารวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ Py-GCMS 

(เรง่ดว่น) TA-Technique Py-GCMS (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

043873

TA-คา่บรกิารวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ TGA-GCMS 

(เรง่ดว่น) TA-Technique TGA-GCMS (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

043874

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 1 ชั่วโมง โดยใช ้

stainless steel medium pressure crucible 

(เรง่ดว่น)

TA-DSC technique 1 hour (Stainless steel 

medium pressure crucible, Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041573

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 1 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-DSC technique 1 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041574

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 1.5 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-DSC technique 1.5 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041575

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 2 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-DSC technique 2 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041576

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 2.5 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-DSC technique 2.5 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041577

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ DSC 3 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-DSC technique 3 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041578

TA-วเิคราะหค์า่ Cp ดว้ยเทคนคิ DSC 0.5 ชั่วโมง 

พรอ้มรายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-DSC measurment by DSC technique 0.5 

HOUR include report (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



041579

TA-วเิคราะหค์า่ Cp ดว้ยเทคนคิ DSC 1 ชั่วโมง 

พรอ้มรายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-DSC measurment by DSC technique 1 

HOUR include report (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041580

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 1 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-TGA technique 1 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041581

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 1.5 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-TGA technique 1.5 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041582

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 2 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-TGA technique 2 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041583

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 2.5 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-TGA technique 2.5 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041584

TA-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ TGA 3 ชั่วโมง พรอ้ม

รายงานผล (เรง่ดว่น)

TA-TGA technique 3 HOUR include report 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041585 TA-เตรยีมตัวอยา่ง TA-Sample preparation การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041586 TA-เตรยีมตัวอยา่ง (เรง่ดว่น) TA-Sample preparation (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

005626

XRD-การวเิคราะหแ์รใ่ยหนิส าหรับวัสดทุีม่ ี

สารประกอบชนดิเดยีว (เชงิคณุภาพ)

XRD-Asbestos analysis in material 

(Qualitative) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

007251 XRD- เครือ่งบดและผสมสาร (Planetary mill) XRD- Planetary mill การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

007583

XRD-คา่วเิคราะหผ์ลกึซลิกิา้ (SiO2) ในตัวอยา่ง 

(เชงิคณุภาพ) XRD-Crystalline silica in materials (Qualitative) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

007584

XRD-คา่วเิคราะหท์ดสอบชนดิสารประกอบส าหรับ

ตัวอยา่งทีไ่มม่แีมงกานสี-โคบอลต-์เหล็ก-เป็น

องคป์ระกอบ

XRD-Phase Identification for non-Mn-Co-Fe 

riched Materials การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

007585

XRD-คา่วเิคราะหท์ดสอบชนดิสารประกอบส าหรับ

ตัวอยา่งทีม่เีหล็กเป็นองคป์ระกอบหรอืตัวอยา่ง

กลุม่ดนิ

XRD-Phase Identification for Mn-Co-Fe riched 

Materials and Clay การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

007586

XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD รวมวเิคราะห ์

d-spacing, crystallite size พืน้ทีพ่คี

XRD-Sample Preparation/d-spacing-crystallite 

size/Profile Fitting การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500176

XRD-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง XRD 2 KW (PANalytical,

 X'Pert PRO)

XRD-Cost of XRD 2 KW testing  (PANalytical, 

X'Pert PRO) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

MTEC- เทคนคิการเลีย้วเบนรงัสเีอกซ์



500177 XRD-คา่แปลผลวเิคราะห ์XRD XRD-Cost of XRD analysis การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500181 XRD-คา่จัดท ารายงาน XRD-Report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500183 XRD-ปรมิาณความชืน้ (Moisture content) XRD-Moisture content การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500184

XRD-ปรมิาณน ้าหนักทีห่ายไปจากการเผา 

(Loss-on-igition, LOI)/ปรมิาณเถา้ทีเ่หลอืจาก

การเผา XRD-Loss-on-igition, LOI/Ash content การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500190

XRD-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง XRD 18 KW (Rigaku, 

TTRAX III) -  thin film

XRD-Cost of XRD 18 KW testing (Rigaku, 

TTRAX III) - thin film การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500191 XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD กรณีบด XRD-XRD sample preparation/powder grinding การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500192

XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD รวมวเิคราะหค์า่ 

d-spacing 

XRD-XRD sample preparation/d-spacing 

analysis การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

504037 XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD กรณีไมบ่ด XRD-XRD sample preparation การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505161 XRD-คา่สารมาตรฐาน XRD-Referrence Material การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036211

XRD-ปรมิาณน ้าหนักทีห่ายไปจากการเผา 

(Loss-on-ignition, LOI) ASTM 2584-18 

(คา่เฉลีย่ 3 ชิน้ทดสอบ)

XRD-LOI (Loss on ignition) ASTM 2584-18 

(Average of 3 pieces) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036212

XRD-คา่วเิคราะหป์รมิาณซลิกิา้ (SiO2) ในตัวอยา่ง

เถา้แกลบโดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห ์Jade XRD-Crystalline silica content in ash by Jade การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

042920

XRD-ปรมิาณเถา้/น ้าหนักทีห่ายไปจากการเผา 

(คา่เฉลีย่ 3 ชิน้ทดสอบ)

XRD-Ash/LOI (Loss on ignition) (Average of 3 

pieces) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041587

XRD-การวเิคราะหแ์รใ่ยหนิส าหรับวัสดทุีม่ ี

สารประกอบชนดิเดยีว (เชงิคณุภาพ, เรง่ดว่น)

XRD-Asbestos analysis in material 

(Qualitative, Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041588

XRD-เครือ่งบดและผสมสาร (Planetary mill, 

เรง่ดว่น) XRD - Planetary mill (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041589

XRD-คา่วเิคราะหผ์ลกึซลิกิา้ (SiO2) ในตัวอยา่ง 

(เชงิคณุภาพ, เรง่ดว่น)

XRD-Crystalline silica in materials 

(Qualitative, Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041590

XRD-คา่วเิคราะหท์ดสอบชนดิสารประกอบส าหรับ

ตัวอยา่งทีไ่มม่แีมงกานสี-โคบอลต-์เหล็ก-เป็น

องคป์ระกอบ (เรง่ดว่น)

XRD-Phase Identification for non-Mn-Co-Fe 

riched Materials (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



041591

XRD-คา่วเิคราะหท์ดสอบชนดิสารประกอบส าหรับ

ตัวอยา่งทีม่เีหล็กเป็นองคป์ระกอบหรอืตัวอยา่ง

กลุม่ดนิ (เรง่ดว่น)

XRD-Phase Identification for Mn-Co-Fe riched 

Materials and Clay (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041592

XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD รวมวเิคราะห ์

d-spacing, crystallite size พืน้ทีพ่คี (เรง่ดว่น)

XRD-Sample Preparation/d-spacing-crystallite 

size/Profile Fitting (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041593

XRD-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง XRD 2 KW (PANalytical,

 X'Pert PRO, เรง่ดว่น)

XRD-Cost of XRD 2 KW testing  (PANalytical, 

X'Pert PRO, Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041594 XRD-คา่แปลผลวเิคราะห ์XRD (เรง่ดว่น) XRD-Cost of XRD analysis (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041595 XRD-คา่จัดท ารายงาน (เรง่ดว่น) XRD-Report (Fast rate การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041596

XRD-ปรมิาณความชืน้ (Moisture content, 

เรง่ดว่น) XRD-Moisture content (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041597

XRD-ปรมิาณน ้าหนักทีห่ายไปจากการเผา 

(Loss-on-igition, LOI)/ปรมิาณเถา้ทีเ่หลอืจาก

การเผา (เรง่ดว่น)

XRD-Loss-on-igition, LOI/Ash content (Fast 

rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041598

XRD-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง XRD 18 KW (Rigaku, 

TTRAX III) -  thin film (เรง่ดว่น)

XRD-Cost of XRD 18 KW testing (Rigaku, 

TTRAX III) - thin film  (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041599 XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD กรณีบด (เรง่ดว่น)

XRD-XRD sample preparation/powder 

grinding (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041600

XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD รวมวเิคราะหค์า่ 

d-spacing (เรง่ดว่น)

XRD-XRD sample preparation/d-spacing 

analysis (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041601 XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD กรณีไมบ่ด (เรง่ดว่น) XRD-XRD sample preparation (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041602

XRD-ปรมิาณน ้าหนักทีห่ายไปจากการเผา 

(Loss-on-ignition, LOI) ASTM 2584-18 

(คา่เฉลีย่ 3 ชิน้ทดสอบ, เรง่ดว่น)

XRD-L.O.I (Loss on ignition) ASTM 2584-18 

(Average of 3 piecesม Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041603

XRD-คา่วเิคราะหป์รมิาณซลิกิา้ (SiO2) ในตัวอยา่ง

เถา้แกลบโดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห ์Jade (เรง่ดว่น)

XRD-Crystalline silica content in ash by Jade 

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041604 XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง XRD-Personal cost การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041605 XRD-คา่เตรยีมตัวอยา่ง (เรง่ดว่น) XRD-Personal cost (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

MTEC- เทคนคิจลุทรรศนแ์บบแสง



007591 OM-คา่จา้งตรวจหาแรใ่ยหนิ (PLM) OM-Asbestos Analysis (PLM) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500317 OM-คา่เตรยีมตัวอยา่งงาน (ท่ัวไป) OM-Sample Preparation (Normal)  การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500318 OM-คา่เตรยีมตัวอยา่งงาน (ชิน้งานพเิศษ) OM-Sample Preparation (Special sample) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500319

OM-คา่เตรยีมตัวอยา่งงาน (ชิน้งานพเิศษ กรณี

เรง่ดว่น)

OM-Sample Preparation (Special sample,

Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500322 OM-คา่ขึน้เรอืนตัวอยา่งงาน (ท่ัวไป) OM-Mounting (Normal)  การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500323 OM-คา่ขึน้เรอืนตัวอยา่งงาน (เพิม่สารตัวเตมิ) OM-Mounting (Filler adding) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500324 OM-คา่บรกิารเครือ่งขดั OM-Grinding Machine Service       การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500325 OM-คา่บรกิารผงขดัเพชร (4 ขนาด) OM-Diamond Suspension (4 sizes) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500326 OM-คา่บรกิารผงขดัเพชร (3 ขนาด) OM-Diamond Suspension (3 sizes) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500327 OM-คา่บรกิารผงขดัเพชร (1 ขนาด) OM-Diamond Suspension (1 size) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500328 OM-คา่บรกิารผา้ขดั ขนาด 10 นิว้ OM-Polishing Cloth 10 inch การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500329 OM-คา่บรกิารจานขดัเพชร OM-Diamond Pad              การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500330 OM-คา่บรกิาร SiC paper OM-SiC paper การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500333 OM-คา่สารเคมกีดักรด (สารเคม ี1-2 ชนดิ)

OM-Etching Chemical (Using chemical 1- 2 

substances) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500334 OM-คา่สารเคมกีดักรด (สารเคมมีากกวา่ 2 ชนดิ)

OM-Etching Chemical (Using chemical 

more than 2 substances) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500335 OM-คา่บรกิารกลอ้งจลุทรรศนแ์บบแสง OM-Light Optical Microscope    การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



500336 OM-คา่บรกิารโปรแกรมวเิคราะหภ์าพ OM-Software of Image Analyzer    การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500340 OM-คา่จัดท ารายงาน OM-Report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500341 OM-คา่วเิคราะหผ์ลการทดสอบ 2 เทคนคิ OM- Analysis Testing Result 2 Technique การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502560 OM-คา่โปรแกรมวเิคราะหภ์าพ (กรณีเรง่ดว่น) OM-Software of Image Analyzer (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502561 OM-คา่จัดท ารายงาน (กรณีเรง่ดว่น) OM-Report (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

503624 OM-คา่วเิคราะหผ์ลการทดสอบ 1 เทคนคิ OM- Analysis Testing Result 1 Technique การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

503802 OM-คา่บรกิารเครือ่งขดัระบบสั่น OM-Vibratory Polishing Machine   การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

503803 OM-คา่บรกิารผงขดัเพชร (2 ขนาด) OM-Diamond Suspension (2 sizes) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

503932 OM-คา่เครือ่งตัดใหญใ่ชใ้บตัดเหล็ก OM-Cutting Machine and Abrasive Blade การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505227 OM-คา่วเิคราะหผ์ลการทดสอบ 3 เทคนคิ OM- Analysis Testing Result 3 Technique การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505228 OM-คา่วเิคราะหผ์ลการทดสอบ 4 เทคนคิ OM- Analysis Testing Result 4 Technique การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505229 OM-คา่เครือ่งตัดใหญใ่ชใ้บตัดเพชร OM-Cutting Machine and Diamond Wheel การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505230 OM-คา่บรกิารกลอ้งจลุทรรศนแ์บบคอนโฟคอล OM-Confocal Microscope การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505234 OM-คา่ขึน้เรอืนตัวอยา่งงาน (วัสดขุ ึน้เรอืนน าไฟฟ้า) OM-Mounting (Conductive substance) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

501910 OM-คา่จา้งตรวจหาแรใ่ยหนิ OM-Asbestos Analysis   การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036213 OM-คา่วเิคราะหท์ดสอบแรใ่ยหนิ (เรง่ดว่น) OM-Asbestos Analysis (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



036214 OM-คา่เตรยีมตัวอยา่งงาน (ท่ัวไป-กรณีเรง่ดว่น) OM-Sample Preparation (Normal, Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036215 OM-คา่บรกิารกลอ้งจลุทรรศนแ์บบแสง (เรง่ดว่น) OM-Light Optical Microscope   (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036216 OM-คา่บรกิารวชิาการ OM-Academic Service การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036217 OM-คา่บรกิารผา้ขดัขนาด 12 นิว้ OM-Polishing Cloth 12 inch การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036218 OM-คา่บรกิาร Colloidal Silica OM-Colloidal Silica การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036219 OM-คา่บรกิาร Lubricant OM-Lubricant การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036220 OM-คา่บรกิารเครือ่งขดัอตัโนมตัิ OM-Auto Grinding Machine Service       การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036221 OM-คา่บรกิารเครือ่งตัดใหญ่ OM-Cutting Machine การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036222 OM-คา่บรกิารเครือ่งตัดชนดิละเอยีด OM-Precision Cutting Machine การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036223 OM-คา่บรกิารเครือ่งตัดชนดิละเอยีด ใชใ้บตัดเหล็ก

OM-Precision Cutting Machine and Abrasive 

Blade การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036224 OM-คา่บรกิารเครือ่งตัดชนดิละเอยีด ใชใ้บตัดเพชร

OM-Precision Cutting Machine and Diamond 

Wheel การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

037613 OM-คา่บรกิารเครือ่งขดั ใชว้ัสดกุารขดั OM-Grinding Machine and Consumables       การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

005621 SEM-คา่เตรยีมชิน้งานแบบละเอยีด SEM- Fine sample preparation การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

005622 SEM-คา่บรกิารวเิคราะห ์EBSD SEM-Instrument HOUR for EBSD    การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

005623 SEM-คา่บรกิารวเิคราะห ์SXES SEM-Instrument HOUR for SXES การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

MTEC- เทคนคิจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสแกนนงิ



005624 SEM-คา่บรกิาร SEM SEM-Instrument HOUR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500685 SEM-คา่ภาพ SEM (Printing) SEM-SEM micrograph (Printing) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500686 SEM-คา่เคลอืบทอง SEM-Gold coating การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500687 SEM-คา่เคลอืบคารบ์อน SEM-Carbon coating การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500688 SEM-คา่วเิคราะหธ์าตเุชงิคณุภาพดว้ยเทคนคิ EDS SEM-EDS qualitative elemental analysis การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500689

SEM-คา่วเิคราะหธ์าตเุชงิปรมิาณดว้ยเทคนคิ EDS (

ไมใ่ชส้ารมาตรฐาน)

SEM-EDS quantitative elemental analysis 

(Standardless)   การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500690 SEM-คา่จัดท ารายงาน (SEM/EDS) SEM analysis report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500691 SEM-คา่บันทกึภาพบนแผน่ CD SEM-micrograph on CD การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500692 SEM-คา่ภาพ SEM (Digital file) SEM-micrograph (Digital file) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500693 SEM-คา่จัดท ารายงานพรอ้มแปลผล SEM/EDS SEM-analysis report with interpretation การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500694 SEM-คา่วเิคราะหว์ัดความหนาของผวิเคลอืบ SEM-Determination of coating thickness  การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500695 SEM-คา่เตรยีมชิน้งาน SEM โดยการตัด ขดั SEM-Sample preparation (cut-polish)     การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500696 SEMคา่จา้งตรวจ X-ray Mapping/Linescan/อืน่ๆ

SEM-EDS elemental analysis (X-ray 

Mapping/Linescan/etc.) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500697 SEM-คา่บรกิารกลอ้งจลุทรรศนแ์บบแสง SEM-Light Microscope การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500698 SEM-คา่บรกิารโปรแกรมวเิคราะหภ์าพ SEM-Image Analysis การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500699

SEM-คา่เตรยีมชิน้งาน SEM โดยการตัดขดั (Fast 

rate)

SEM-Sample preparation (cut-polish) (Fast 

rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



500700 SEM-คา่เคลอืบคารบ์อน (เรง่ดว่น) SEM-Carbon coating (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500701 SEM-คา่เคลอืบทอง (เรง่ดว่น) SEM-Gold coating (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500702 SEM-คา่จัดท ารายงาน (SEM/EDS) (เรง่ดว่น) SEM-SEM/EDS analysis report (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500703

SEM-คา่จัดท ารายงานพรอ้มแปลผล SEM/EDS 

(เรง่ดว่น)

SEM-analysis report with interpretation 

(Fast rate)      การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500704 SEM-คา่บรกิารกลอ้งจลุทรรศนแ์บบแสง (เรง่ดว่น) SEM-Light Microscope (Fast rate)   การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500707 SEM-คา่บรกิารโปรแกรมวเิคราะหภ์าพ (เรง่ดว่น) SEM-Image analysis (Fast rate)          การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500708 SEM-คา่บันทกึภาพบนแผน่ CD (เรง่ดว่น) SEM-SEM micrograph on CD (Fast rate)    การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500709 SEM-คา่ภาพ SEM (Digital file) (เรง่ดว่น)

SEM-SEM micrograph (Digital file)

(Fast  rate)                  การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500710 SEM-คา่ภาพ SEM (Printing) (เรง่ดว่น) SEM-SEM micrograph (Printing) (Fast  rate)                     การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500711

SEM-คา่วเิคราะหธ์าตเุชงิคณุภาพดว้ยเทคนคิ EDS

 (เรง่ดว่น)

SEM-EDS qualitative elemental analysis (Fast 

rate)    การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500712

SEM-คา่วเิคราะหธ์าตเุชงิปรมิาณดว้ยเทคนคิ EDS 

(ไมใ่ชส้ารมาตรฐาน) (เรง่ดว่น)

SEM-EDS quantitative elemental analysis 

(Standardless) (Fast rate)    การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500713

SEM-คา่วเิคราะหธ์าตดุว้ยเทคนคิ EDS แบบ X-ray

 Mapping/Linescan/อืน่ๆ (เรง่ดว่น)

SEM-EDS elemental analysis (X-ray 

Mapping/Linescan/etc.)(Fast rate)      การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500714

SEM-คา่วเิคราะหว์ัดความหนาของผวิเคลอืบ 

(เรง่ดว่น)

SEM-Determination of coating thickness 

(Fast rate)  การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502333

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM (HITACHI 

S-3400N) SEM-Instrument HOUR (HITACHI S-3400N) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502334 SEM-คา่ตรวจสอบภาพโดย EBSD SEM-EBSD การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502335

SEM-คา่เตรยีมชิน้งานวัสดพุอลเิมอรด์ว้ยเครือ่ง 

Cryogenic Ultramicrotome SEM-Cryogenic Ultramicrotome            การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



502336

SEM-คา่ยอ้มตัวอยา่งดว้ยไอของ Osmium 

Tetraoxide SEM-Osmium Tetraoxide                   การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502357

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM (HITACHI 

S-3400N) (เรง่ดว่น)

SEM-Instrument HOUR (HITACHI S-3400N)

(FAST RATE) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502467

SEM-คา่วเิคราะหธ์าตเุชงิปรมิาณดว้ยเทคนคิ EDS 

(ใชส้ารมาตรฐาน)

SEM-EDS Quantitative elemental analysis 

(Standardize) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

502468

SEM-คา่วเิคราะหธ์าตเุชงิปรมิาณดว้ยเทคนคิ EDS 

(ใชส้ารมาตรฐาน) (เรง่ดว่น)

SEM-EDS Quantitative elemental analysis 

(Standardize) (Fast rate)           การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505203 SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM (JEOL JSM7800F) SEM-Instrument HOUR (JEOL JSM7800F) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505204

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM (JEOL JSM7800F) 

(เรง่ดว่น)

SEM-Instrument HOUR (JEOL JSM7800F)  

(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505206

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM 

(Hitachi S3400N)

SEM-Instrument HOUR with SEM micrograph 

(Hitachi S3400N) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505207

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM 

(JEOL JSM7800F)

SEM-Instrument HOUR with SEM micrograph  

(JEOL JSM7800F) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505209

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM/EDS

 (Hitachi S3400N)

SEM-Instrument HOUR with SEM/EDS results 

(Hitachi S3400N) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505210

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM/EDS

 (JEOL JSM7800F)

SEM-Instrument HOUR with SEM/EDS results 

(JEOL JSM7800F) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505222

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM 

(Hitachi S3400N) (เรง่ดว่น)

SEM-Instrument HOUR with SEM micrograph 

(Hitachi S3400N) (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505223

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM 

(JEOL JSM7800F) (เรง่ดว่น)

SEM-Instrument HOUR with SEM micrograph 

(JEOL JSM7800F) (Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505225

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM/EDS

 (Hitachi S3400N) (เรง่ดว่น)

SEM-Instrument HOUR with SEM/EDS results 

(Hitachi S3400N)(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

505226

SEM-คา่บรกิารใชเ้ครือ่ง SEM พรอ้มผล SEM/EDS

 (JEOL JSM7800F) (เรง่ดว่น)

SEM-Instrument HOUR with SEM/EDS results 

(JEOL JSM7800F)(Fast rate) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036225

SEM-คา่บรกิารเครือ่ง SEM (Hitachi S3400N) 

ส าหรับงานแรใ่ยหนิ/วเิคราะหค์วามเสยีหาย

SEM-Instrument HOUR (Hitachi S3400N) for 

Asbestos/Failure analysis การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036226

SEM-คา่บรกิารเครือ่ง SEM (JEOL JSM7800F) 

ส าหรับงานแรใ่ยหนิ/วเิคราะหค์วามเสยีหาย

SEM-Instrument HOUR (JEOL JSM7800F) for 

Asbestos/Failure analysis การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



036227

SEM-คา่เคลอืบทอง/คารบ์อน ส าหรับงานแรใ่ย

หนิ/วเิคราะหค์วามเสยีหาย

SEM-Conductive coating for Asbestos/

Failure analysis การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

036230 SEM-คา่บรกิารทางวชิาการ SEM-Specialish service fee การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041608 CT- คา่ใชง้านเครือ่ง X-CT CT-Instrument HOUR for X-CT การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041609 CT- คา่ Reconstruction ขอ้มลูดบิ CT- Reconstruction of raw data การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041617 CT- คา่วเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรม VG studio CT- Data analysis by VG studio การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500342 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ FT-IR VSP-Cost for FT-IR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500343 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ FT-IR (เรง่ดว่น) VSP-Cost for FT-IR (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500344

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR 

(ไมเ่กนิ 5 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report 

FT-IR (Up to 5 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500345

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR

(6-10 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report 

FT-IR (6-10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500346

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR 

(มากกวา่ 10 การทดสอบขึน้ไป)

VSP-Cost for interpretation and report 

FT-IR (More than 10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500347 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ Diffuse VSP-Cost for Diffuse การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500348 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ Diffuse (เรง่ดว่น) VSP-Cost for Diffuse (Urgent)           การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500349

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Diffuse 

(ไมเ่กนิ 5 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report Diffuse 

(Up to 5 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500350

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Diffuse

(6-10 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report Diffuse 

(6-10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

MTEC-เทคนคิเอกซเรยซ์ที ี(X-ray CT/XCT)

MTEC-เทคนคิสเปกโทรสโกปีแบบส ัน่



500351

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Diffuse 

(มากกวา่ 10 การทดสอบขึน้ไป)

VSP-Cost for interpretation and report Diffuse 

(More than 10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500352 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ ATR VSP-Cost for ATR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500353 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ ATR (เรง่ดว่น) VSP-Cost for ATR (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500354

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน ATR 

(ไมเ่กนิ 5 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report ATR

(Up to 5 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500355

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน ATR

(6-10 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report ATR

(6-10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500356

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน ATR 

(มากกวา่ 10 การทดสอบขึน้ไป)

VSP-Cost for interpretation and report ATR

(More than 10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500357 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ Micro-ATR VSP-Cost for Micro-ATR การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500358 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ Micro-ATR (เรง่ดว่น) VSP-Cost for Micro-ATR (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500359

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Micro-ATR 

(ไมเ่กนิ 5 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report Micro-

ATR (Up to 5 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500360

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Micro-ATR

(6-10 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report Micro-

ATR (6-10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500361

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Micro-ATR 

(มากกวา่ 10 การทดสอบขึน้ไป)

VSP-Cost for interpretation and report Micro-

ATR (More than 10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500362

VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ FT-IR Imaging (Point 

mode) VSP-Cost for FT-IR Imaging (Point mode) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500363

VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ FT-IR Imaging (Point 

mode) (เรง่ดว่น)

VSP-Cost for FT-IR Imaging 

(Point mode) (Urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500364

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR Imaging

 (Point mode) (ไมเ่กนิ 5 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report FT-IR 

Imaging (Point mode) (Up to 5 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500365

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR Imaging

 (Point mode) (6-10 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report FT-IR 

Imaging (Point mode) (6-10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500366

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR Imaging

 (Point mode) (มากกวา่ 10 การทดสอบขึน้ไป)

VSP-Cost for interpretation and report FT-IR 

Imaging (Point mode) (More than 10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ



500367

VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ FT-IR Imaging (Image

 mode) VSP-Cost for FT-IR Imaging (Image mode) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500368

VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ FT-IR Imaging (Image

 mode) (เรง่ดว่น)

VSP-Cost for FT-IR Imaging (Image mode) 

(Urgent)     การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500369

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR Imaging

(Image mode) (ไมเ่กนิ 5 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report FT-IR 

Imaging (Image mode) (Up to 5 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500370

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR Imaging

(Image mode) (6-10 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report FT-IR 

Imaging (Image mode) (6-10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500371

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน FT-IR Imaging

 (Image mode) (มากกวา่ 10 การทดสอบขึน้ไป)

VSP-Cost for interpretation and report FT-IR 

Imaging (Image mode) (More than 10 

testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500377 VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ Raman MicrosCOPY VSP-Cost for Raman MicrosCOPY การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500378

VSP-คา่วเิคราะหเ์ทคนคิ Raman MicrosCOPY 

(เรง่ดว่น) VSP-Cost for Raman MicrosCOPY (Urgent)  การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500379

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Raman 

MicrosCOPY (ไมเ่กนิ 5 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report Raman 

MicrosCOPY (Up to 5 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500380

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Raman 

MicrosCOPY (6-10 การทดสอบ)

VSP-Cost for interpretation and report Raman 

MicrosCOPY (6-10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

500381

VSP-คา่แปลผลและจัดท ารายงาน Raman 

MicrosCOPY (มากกวา่ 10 การทดสอบขึน้ไป)

VSP-Cost for interpretation and report Raman 

MicrosCOPY (More than 10 testings) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

504413

VSP-คา่วเิคราะห ์FT-IR (Micro-ATR mode : for

 Din Certco) พรอ้มรายงาน

VSP-Cost for FT-IR (Micro-ATR mode : for 

Din Certco) with Report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

504841

VSP-คา่วเิคราะห ์FT-IR (Micro-ATR mode : for

 Din Certco) พรอ้มรายงาน (เรง่ดว่น)

VSP-Cost for FT-IR (Micro-ATR mode : for 

Din Certco) with Report (Urgent)   การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041606

VSP-คา่วเิคราะห ์FT-IR เพือ่ค านวณ carbonyl 

index พรอ้มรายงาน

VSP-Cost for FT-IR (carbonyl index 

calculations) with report การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ

041607

VSP-คา่วเิคราะห ์FT-IR เพือ่ค านวณ carbonyl 

index พรอ้มรายงาน (แบบเรง่ดว่น)

VSP-Cost for FT-IR (carbonyl index 

calculations) with report (urgent) การวเิคราะหท์ดสอบวัสดุ











ราคา 

(excluding Vat 7%)
หนว่ย Unit

1000 ฉบับ COPY

1200 ตัวอยา่ง SAMPLE

2800 ตัวอยา่ง SAMPLE

3600 ตัวอยา่ง SAMPLE

6900 ตัวอยา่ง SAMPLE

650 ตัวอยา่ง SAMPLE

720 ตัวอยา่ง SAMPLE

1950 ตัวอยา่ง SAMPLE

2160 ตัวอยา่ง SAMPLE

1800 ตัวอยา่ง SAMPLE

3600 ตัวอยา่ง SAMPLE

2800 ตัวอยา่ง SAMPLE

4300 ตัวอยา่ง SAMPLE

MTEC- เทคนคิวเิคราะหล์กัษณะเฉพาะของผง



5400 ตัวอยา่ง SAMPLE

10500 ตัวอยา่ง SAMPLE

8200 ตัวอยา่ง SAMPLE

13000 ตัวอยา่ง SAMPLE

360 ตัวอยา่ง SAMPLE

11000 ตัวอยา่ง SAMPLE

14000 ตัวอยา่ง SAMPLE

6300 ตัวอยา่ง SAMPLE

1200 ตัวอยา่ง SAMPLE

3600 ตัวอยา่ง SAMPLE

300 ชั่วโมง HOUR

600 ชั่วโมง HOUR

1100 ชั่วโมง HOUR

500 ตัวอยา่ง SAMPLE

800 อนั EACH

MTEC- เทคนคิการวเิคราะหส์มบตัทิางความรอ้นของวสัดุ



1900 อนั EACH

100 ชั่วโมง HOUR

1400 การทดสอบ TESTING

2100 การทดสอบ TESTING

2800 การทดสอบ TESTING

3500 การทดสอบ TESTING

4200 การทดสอบ TESTING

1900 การทดสอบ TESTING

3800 การทดสอบ TESTING

1100 การทดสอบ TESTING

1650 การทดสอบ TESTING

2200 การทดสอบ TESTING

2750 การทดสอบ TESTING

1500 การทดสอบ TESTING

2250 การทดสอบ TESTING

3000 การทดสอบ TESTING



3750 การทดสอบ TESTING

4500 การทดสอบ TESTING

600 การทดสอบ TESTING

2500 ชั่วโมง HOUR

3000 ชั่วโมง HOUR

3500 การทดสอบ HOUR

2400 การทดสอบ HOUR

6000 ชั่วโมง HOUR

7000 ชั่วโมง HOUR

4800 การทดสอบ HOUR

2800 การทดสอบ TESTING

4200 การทดสอบ TESTING

5600 การทดสอบ TESTING

7000 การทดสอบ TESTING

8400 การทดสอบ TESTING

3800 การทดสอบ TESTING



7600 การทดสอบ TESTING

3000 การทดสอบ TESTING

4500 การทดสอบ TESTING

6000 การทดสอบ TESTING

7500 การทดสอบ TESTING

9000 การทดสอบ TESTING

300 ชั่วโมง HOUR

600 ชั่วโมง HOUR

3000 ตัวอยา่ง SAMPLE

300 ชั่วโมง HOUR

2500 ตัวอยา่ง SAMPLE

2000 ตัวอยา่ง SAMPLE

2500 ตัวอยา่ง SAMPLE

250 ตัวอยา่ง SAMPLE

25 นาที MIN.

MTEC- เทคนคิการเลีย้วเบนรงัสเีอกซ์



500 ตัวอยา่ง SAMPLE

750 ฉบับ COPY

400 ตัวอยา่ง SAMPLE

1000 ตัวอยา่ง SAMPLE

55 นาที MIN.

100 ตัวอยา่ง SAMPLE

150 ตัวอยา่ง SAMPLE

50 อนั EACH

1000 ตัวอยา่ง SAMPLE

1700 ตัวอยา่ง SAMPLE

2200 ตัวอยา่ง SAMPLE

2000 ตัวอยา่ง SAMPLE

6000 ตัวอยา่ง SAMPLE

600 ชั่วโมง HOUR

5000 ตัวอยา่ง SAMPLE

4000 ตัวอยา่ง SAMPLE



5000 ตัวอยา่ง SAMPLE

500 ตัวอยา่ง SAMPLE

50 นาที MIN

1000 ตัวอยา่ง SAMPLE

1500 ฉบับ COPY

800 ตัวอยา่ง SAMPLE

4000 ตัวอยา่ง SAMPLE

110 นาที MIN

220 ตัวอยา่ง SAMPLE

300 ตัวอยา่ง SAMPLE

100 อนั EACH

3400 ชดุ SET

4400 ตัวอยา่ง SAMPLE

300 ชั่วโมง HOUR

600 ชั่วโมง HOUR

MTEC- เทคนคิจลุทรรศนแ์บบแสง



1800 ตัวอยา่ง SAMPLE

2000 ชิน้งาน SAMPLE

3000 ชิน้งาน SAMPLE

6000 ชิน้งาน SAMPLE

600 ชิน้งาน SAMPLE

800 ชิน้งาน SAMPLE

300 ชั่วโมง HOUR

1150 ชิน้งาน SAMPLE

850 ชิน้งาน SAMPLE

300 ชิน้งาน SAMPLE

200 ชั่วโมง HOUR

1400 ชั่วโมง HOUR

300 แผน่ SHEET

300 ชิน้งาน SAMPLE

500 ชิน้งาน SAMPLE

450 ชั่วโมง HOUR



800 ชั่วโมง HOUR

1000 ฉบับ REPORT

3000 งาน JOB

1600 ชั่วโมง HOUR

2000 ฉบับ REPORT

2000 งาน JOB

700 ชั่วโมง HOUR

600 ชิน้งาน REPORT

1800 ชั่วโมง HOUR

4000 งาน JOB

5000 งาน JOB

2600 ชั่วโมง HOUR

2000 ชั่วโมง HOUR

1000 ชิน้งาน SAMPLE

3400 ตัวอยา่ง SAMPLE

6800 ตัวอยา่ง SAMPLE



4000 ตัวอยา่ง SAMPLE

900 ชั่วโมง HOUR

1000 ชั่วโมง HOUR

1400 แผน่ SHEET

700 ครัง้ EACH

200 ตัวอยา่ง SAMPLE

300 ชั่วโมง HOUR

1000 ชั่วโมง HOUR

600 ชั่วโมง HOUR

1000 ชั่วโมง HOUR

1600 ชั่วโมง HOUR

1000 ชั่วโมง HOUR

1000 ชั่วโมง HOUR

2000 ชั่วโมง HOUR

2000 ชั่วโมง HOUR

MTEC- เทคนคิจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสแกนนงิ



2500 ชั่วโมง HOUR

100 รปู PICTURE

500 ครัง้ TIME

500 ครัง้ TIME

500 ต าแหน่ง POSITION

500 ต าแหน่ง POSITION

1000 ฉบับ COPY

100 แผน่ SHEET

30 รปู PICTURE

2000 ฉบับ COPY

3000 ตัวอยา่ง SAMPLE

1500 ตัวอยา่ง SAMPLE

500 ต าแหน่ง POSITION

450 ชั่วโมง HOUR

800 ชั่วโมง HOUR

3000 ตัวอยา่ง SAMPLE



1000 ครัง้ TIME

1000 ครัง้ TIME

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

900 ชั่วโมง HOUR

1600 ชั่วโมง HOUR

200 แผน่ SHEET

60 รปู PICTURE

200 รปู PICTURE

1000 ต าแหน่ง POSITION

1000 ต าแหน่ง POSITION

1000 ต าแหน่ง POSITION

6000 ตัวอยา่ง SAMPLE

2000 ชั่วโมง HOUR

1000 จดุ POINTS

1000 ตัวอยา่ง SAMPLE



400 ตัวอยา่ง SAMPLE

4000 ชั่วโมง HOUR

500 ธาตุ ELEMENT

1000 ธาตุ ELEMENT

3000 ชั่วโมง HOUR

6000 ชั่วโมง HOUR

3000 ตัวอยา่ง SAMPLE

4000 ตัวอยา่ง SAMPLE

4000 ตัวอยา่ง SAMPLE

5000 ตัวอยา่ง SAMPLE

6000 ตัวอยา่ง SAMPLE

8000 ตัวอยา่ง SAMPLE

8000 ตัวอยา่ง SAMPLE

10000 ตัวอยา่ง SAMPLE

1800 ชั่วโมง HOUR

4400 ชั่วโมง HOUR



300 ครัง้ TIME

1000 ชั่วโมง HOUR

4100 ชั่วโมง HOUR

1000 ตัวอยา่ง SAMPLE

1900 ชั่วโมง HOUR

1000 การทดสอบ TESTING

2000 การทดสอบ TESTING

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

6000 ฉบับ COPY

1000 การทดสอบ TESTING

2000 การทดสอบ TESTING

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

MTEC-เทคนคิเอกซเรยซ์ที ี(X-ray CT/XCT)

MTEC-เทคนคิสเปกโทรสโกปีแบบส ัน่



6000 ฉบับ COPY

1000 การทดสอบ TESTING

2000 การทดสอบ TESTING

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

6000 ฉบับ COPY

1000 การทดสอบ TESTING

2000 การทดสอบ TESTING

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

6000 ฉบับ COPY

1250 การทดสอบ TESTING

2500 การทดสอบ TESTING

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

6000 ฉบับ COPY



2000 การทดสอบ TESTING

4000 การทดสอบ TESTING

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

6000 ฉบับ COPY

1250 การทดสอบ TESTING

2500 การทดสอบ TESTING

2000 ฉบับ COPY

4000 ฉบับ COPY

6000 ฉบับ COPY

3500 การทดสอบ TESTING

7000 การทดสอบ TESTING

1200 การทดสอบ TESTING

2400 การทดสอบ TESTING










